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摘要: 应用 ＬＥＤ 芯片的照度公式以及大型 ＬＥＤ 矩形阵列照度分布的对称性ꎬ建立了研究大型 ＬＥＤ 矩形阵列

照度均匀度的物理模型ꎬ推导出计算大型 ＬＥＤ 矩形阵列照度均匀度的公式ꎮ 利用该公式研究了大型 ＬＥＤ 矩

形阵列照度均匀度随目标距离、长宽比以及 ｍ 值的变化规律ꎮ 得出:照度均匀度随目标距离的增加而非线性

地减小ꎻ照度均匀度随长宽比的增加而非线性地增大ꎻ照度均匀度随 ｍ 值的增加而近似成线性地增大ꎮ 这些

规律为提高大型 ＬＥＤ 矩形阵列的照度均匀性提供了理论依据ꎬ也为大型 ＬＥＤ 矩形阵列的照度均匀性设计提

供了研究方向和计算方法ꎮ 弥补了之前研究 ＬＥＤ 阵列照度均匀性方法上的不足ꎮ
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１　 引　 　 言

作为一种新型光源ꎬ发光二极管(ＬＥＤ)由于

其发光效率高(节能)、使用寿命长已被广泛地使

用于各种照明环境ꎮ 怎样让这种新型的光源在照

明领域内得到更充分的使用ꎬ发挥出更大的应用

价值ꎮ 这就促使人们越来越重视在理论上对

ＬＥＤ 照明特性进行研究[１￣５]ꎮ 近年来对 ＬＥＤ 照明

特性的研究在很多方面都取得了成果ꎬ文献[６]
对利用自由曲面透镜来实现单个 ＬＥＤ 光源的大

视场角准直照明问题开展了研究ꎬ文献[７￣８]对自

由曲面重新配光来实现单个 ＬＥＤ 光源的均匀照

明问题开展了研究ꎮ 随着对 ＬＥＤ 光源照明特性

的深入研究ꎬ人们把注意力放在了对 ＬＥＤ 阵列的

照明特性的研究上ꎬ文献[９￣１１]对方形和圆形两

种典型 ＬＥＤ 阵列的照明特性展开了研究ꎬ得出了

其照明的变化规律和光斑的发散规律ꎮ 文献[１２￣
１３]分别对 ＬＥＤ 圆形阵列和 ＬＥＤ 方形阵列照度

的均匀性问题开展了研究ꎬ得出了 ＬＥＤ 圆形阵列

和 ＬＥＤ 方形阵列照度的均匀度与阵列结构参数

的关系ꎮ
目前对 ＬＥＤ 阵列照度均匀度的研究中还存

在 ３ 个问题有待进一步深入:一是对光斑的范围

没有做准确的定义ꎬ使得研究照度均匀度没有准

确的范围ꎻ二是研究的对象仅是 ＬＥＤ 小型阵列

(由一百个以内的 ＬＥＤ 灯芯构成的阵列)ꎬ而对大

型 ＬＥＤ 矩形阵列(由一万个以上的 ＬＥＤ 灯芯构

成的阵列)的照度均匀度问题没有做研究ꎻ三是

仅对方形和圆形两种典型阵列的照度均匀度进行

了研究ꎬ而对更一般的矩形阵列的照度均匀度问

题未开展研究ꎮ 而对现代的照明环境使用 ＬＥＤ
大型阵列的情况越来越多、越来越广ꎬ因此在理论

上弄清大型 ＬＥＤ 矩形阵列这种非常具有代表性

阵列的照度均匀度的变化规律有着重要的理论价

值和应用价值ꎮ 本文将对大型 ＬＥＤ 矩形阵列的

照度均匀度展开研究ꎬ根据单个 ＬＥＤ 灯芯的照度

公式以及大型 ＬＥＤ 矩形阵列在目标平面上照度

分布的对称性ꎬ建立了研究大型 ＬＥＤ 矩形阵列光

斑的照度均匀度的物理模型ꎬ推导出计算大型

ＬＥＤ 矩形阵列光斑的照度均匀度公式ꎮ 利用该

公式研究了大型 ＬＥＤ 矩形阵列照度均匀度随目

标距离、矩形长宽比以及 ｍ 值的变化规律ꎮ 这些

规律的获得为提高大型 ＬＥＤ 矩形阵列的照度均

匀性提供了理论依据ꎬ也为大型 ＬＥＤ 矩形阵列的

照度均匀性设计提供了研究方向和方法ꎮ

２　 理论建立

ＬＥＤ 大型圆形阵列的照度公式建立在单个

ＬＥＤ 芯片的照度公式的基础上ꎮ 对于 ＬＥＤ 单个

芯片ꎬ其视角 θ 与光强 Ｉ 由下式确定[１４]:
Ｉ ＝ Ｉ０ｃｏｓｍθꎬ (１)

式中的 ｍ 值由半角 θ１ / ２决定(θ１ / ２为光强降为中心

光强一半对应的视角)ꎬＩ０ 为视角为 ０°方向的光

强ꎮ ＬＥＤ 芯片的 ｍ 值根据制造工艺确定ꎬ由生产

厂家提供ꎮ
z

P (x, y, h)

兹

(X, Y, 0)

图 １　 单个 ＬＥＤ 芯片的照度

Ｆｉｇ. １　 Ｉｌｌｕｍｉｎａｎｃｅ ｏｆ ａ ｓｉｎｇｌｅ ｃｈｉｐ

目标平面上的照明点 Ｐ 的坐标在( ｘꎬｙꎬｈ)
处ꎬＬＥＤ 芯片的坐标为(ＸꎬＹꎬ０)ꎬ见图 １ꎮ 在 Ｐ 点

处 ＬＥＤ 芯片产生的照度 Ｅ 与光强 Ｉ 由下式确

定[１４]:　

Ｅ(ｘꎬｙꎬｈ) ＝ Ｉｃｏｓθ
ｌ２

ꎬ (２)

其中 ｌ 为芯片到 Ｐ 点的距离ꎮ 结合式(１)和式

(２)ꎬ可得在 Ｐ 点处单个 ＬＥＤ 芯片产生的照度为:

Ｅ(ｘꎬｙꎬｈ) ＝
Ｉ０ｈｍ＋１

[(ｘ － Ｘ) ２ ＋ (ｙ － Ｙ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２
ꎬ

(３)
如果在平面 ｚ ＝ ０ 上有 Ｎ 个 ＬＥＤ 芯片ꎬ由于 Ｎ 个

ＬＥＤ 芯片发出的光彼此为非相干光ꎬ因此它们发

出光的叠加为非相干叠加ꎬ即在 Ｐ 点处产生的照

度为:
Ｅ(ｘꎬｙꎬｈ) ＝

􀰐
Ｎ

ｎ ＝ １

Ｉ０ｈｍ＋１

[(ｘ － Ｘｎ) ２ ＋ (ｙ － Ｙｎ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２
ꎬ (４)

其中 Ｘｎ、Ｙｎ 为第 ｎ 个 ＬＥＤ 芯片的坐标ꎮ
下面研究的大型 ＬＥＤ 矩形阵列采用的设计

为:矩形阵列的长边边长为 Ａꎬ平行于 ｘ 轴ꎻ宽边
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图 ２　 大型 ＬＥＤ 矩形阵列的照度

Ｆｉｇ. ２　 Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｌａｒｇｅ ＬＥＤ ｒｅｃｔａｎｇｕｌａｒ ａｒｒａｙ

边长为 Ｂꎬ平行于 ｙ 轴ꎮ 将长边和宽边都用奇数

Ｍ 个点等分ꎬ构成矩形阵列网格ꎮ 每个小矩形网

格的长为 ａ ＝ Ａ / (Ｍ ＋ １)、宽为 ｂ ＝ Ｂ / (Ｍ ＋ １)ꎮ 在

该矩形阵列网格的每个节点上放置一个 ＬＥＤ 芯

片ꎬ则该大型 ＬＥＤ 矩形阵列的 ＬＥＤ 芯片总数 Ｎ ＝
(Ｍ ＋ ２) × (Ｍ ＋ ２)ꎮ 该大型 ＬＥＤ 矩形阵列放置

于 ｚ ＝ ０ 平面内ꎬ阵列中心处的芯片的坐标在(０ꎬ
０ꎬ０)处ꎬ目标平面为 ｚ ＝ ｈꎬ如图 ２ꎮ 由(４)式可得

在目标平面上 Ｐ 点该大型 ＬＥＤ 矩形阵列产生的

照度为:

Ｅ(ｘꎬｙꎬｈ) ＝ 􀰐
(Ｍ＋１) / ２

ｉ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀰐

(Ｍ＋１) / ２

　 ｊ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀅰

Ｉ０ｈｍ＋１

[(ｘ － ｉａ) ２ ＋ (ｙ － ｊｂ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２
ꎬ (５)

利用式(５)可以研究该大型 ＬＥＤ 矩形阵列在目标

平面上光斑的照度规律ꎮ 照度在目标平面上 ｘ 轴

和 ｙ 轴上的公式分别为:

Ｅｘ ＝ 􀰐
(Ｍ＋１) / ２

ｉ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀰐

(Ｍ＋１) / ２

　 ｊ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀅰

Ｉ０ｈｍ＋１

[(ｘ － ｉａ) ２ ＋ ( ｊｂ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２
ꎬ

Ｅｙ ＝ 􀰐
(Ｍ＋１) / ２

ｉ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀰐

(Ｍ＋１) / ２

　 ｊ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀅰

Ｉ０ｈｍ＋１

[( ｉａ) ２ ＋ (ｙ － ｊｂ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２
ꎬ (６)

由于该大型 ＬＥＤ 矩形阵列芯片的分布相对于 ｘ
轴、ｙ 轴以及 ｚ 轴是对称的ꎬ所以阵列在目标平面

产生的照度分布也是以 ｚ 轴为对称轴ꎮ 由对称性

可知光斑的照度峰值出现在目标平面上的(０ꎬ０ꎬ
ｈ)处ꎬ由式(５)可得光斑的照度峰值 Ｅ０ 满足:

Ｅ０(ｈ) ＝ 􀰐
(Ｍ＋１) / ２

ｉ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀰐

(Ｍ＋１) / ２

　 ｊ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀅰

Ｉ０ｈｍ＋１

[( ｉａ) ２ ＋ ( ｊｂ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２
ꎬ (７)

对于聚光性较好的 ＬＥＤ 芯片ꎬ照度 Ｅ 大于光斑中

心照度 ０. ２Ｅ０ 的范围内汇集了 ９０％ 以上的光通

量ꎮ 由此可以确定照度光斑的范围满足的关

系为[９]:
Ｅ ≥０. ２Ｅ０ꎬ (８)

由于该大型 ＬＥＤ 矩形阵列的芯片在 ｘ 轴和 ｙ 轴

方向分布不同ꎬ因此其光斑边缘到光斑中心的距

离在 ｘ 轴和 ｙ 轴上是不同的ꎮ 设在 ｘ 轴上光斑中

心到光斑边缘的距离为 Ｒｘꎬ在 ｙ 轴上光斑中心到

光斑边缘的距离为 Ｒｙꎬ由式(６)和式(８)可得 Ｒｘ

和 Ｒｙ 满足方程:

􀰐
(Ｍ＋１) / ２

ｉ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀰐

(Ｍ＋１) / ２

　 ｊ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀅰

Ｉ０ｈｍ＋１

[(Ｒｘ － ｉａ) ２ ＋ ( ｊｂ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２

＝ ０. ２Ｅ０ꎬ

􀰐
(Ｍ＋１) / ２

ｉ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀰐

(Ｍ＋１) / ２

　 ｊ ＝ －(Ｍ＋１) / ２
􀅰

Ｉ０ｈｍ＋１

[( ｉａ) ２ ＋ (Ｒｙ － ｊｂ) ２ ＋ ｈ２]
ｍ＋３
２

＝ ０. ２Ｅ０ꎬ (９)

取Ｍ ＝９９ꎬ则阵列的 ＬＥＤ 芯片总数 Ｎ ＝１０１ ×１０１ ＝
１０ ２０１ 个ꎬｍ ＝ ２０ꎬ Ａ ＝ ８ ｍꎬＢ ＝ ５ ｍꎬ单个芯片的

Ｉ０ ＝ ２ ｃｄꎮ 由式(５)、(６)、(９)计算出在目标距离

ｈ ＝ １０ ｍ 处光斑的形状以及在 ｘ 轴和 ｙ 轴上照度

的分布曲线ꎬ如图 ３ 所示ꎮ 由图 ３( ａ)可知ꎬ该阵

列的光斑为椭圆ꎮ 由图 ３(ｂ)和图 ３( ｃ)可知ꎬ照
度在 ｘ 轴和 ｙ 轴上的分布具有对称性ꎮ

下面在上述光斑和照度分布的对称性基础上

建立大型 ＬＥＤ 矩形阵列照度均匀度的评价方法ꎮ
在文献[１２￣１３]中建立的研究 ＬＥＤ 阵列照度均匀

度的计算方法中ꎬ由于没有对光斑的区域作鉴定ꎬ
再加上大型 ＬＥＤ 矩形阵列的灯芯数巨大ꎬ因此用

文献[１２￣１３]中的照度均匀度的计算方法来研究

大型 ＬＥＤ 方形阵列照度均匀度会遇到困难ꎮ 为

了解决上述困难ꎬ首先在光斑和照度分布的对称

性基础上建立照度均匀度 ｕ 的概念ꎮ 由于该阵列

的光斑的对称性以及照度在 ｘ 轴和 ｙ 轴上的分布

具有对称性ꎬ可以引入 ｘ 轴和 ｙ 轴上的照度均匀

度 ｕｘ 和 ｕｙ 的概念来描述光斑内照度在 ｘ 轴和 ｙ
轴上的均匀程度ꎬ即:

ｕｘ ＝
Ｅｘ

Ｅ０
ꎬ　 ｕｙ ＝

Ｅｙ

Ｅ０
ꎬ (１０)
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图 ３　 大型 ＬＥＤ 矩形阵列的光斑和照度分布曲线

Ｆｉｇ. ３　 Ｌｉｇｈｔ ｓｐｏｔ ａｎｄ ｔｈｅ ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｌａｒｇｅ ＬＥＤ ｒｅｃｔａｎ￣
ｇｕｌａｒ ａｒｒａｙ

其中 Ｅｘ ＝ ∫Ｒｘ－Ｒｘ
Ｅｘｄｘ / ２ＲｘꎬＥｙ ＝ ∫Ｒｙ－Ｒｙ

Ｅｙｄｙ / ２ＲｙꎬＥ０ 为

照度峰值ꎮ 式(１０)进一步化解为:

ｕｘ ＝
∫Ｒｘ－Ｒｘ

Ｅｘｄｘ

２ＲｘＥ０
ꎬ　 ｕｙ ＝

∫Ｒｙ－Ｒｙ
Ｅｙｄｙ

２ＲｙＥ０
ꎬ (１１)

式(１１)中 ｕｘ 和 ｕｙ 的几何意义是:在图 ３(ｂ)和图

３(ｃ)中的照度曲线在光斑内的面积与照度峰值

在光斑内的面积之比ꎮ ｕｘ 和 ｕｙ 越大表明照度曲

线在光斑内的面积越接近照度峰值在光斑内的面

积ꎬ其照度的均匀性就越好ꎮ 因此可以分别用 ｕｘ

和 ｕｙ 的大小来衡量照度在 ｘ 轴和 ｙ 轴上的均匀

程度ꎮ 但是 ｕｘ 和 ｕｙ 还不能准确地描述整个光斑

内照度的均匀程度ꎮ 为了描述整个光斑内照度的

均匀程度ꎬ利用该阵列光斑照度的对称性ꎬ对 ｕｘ

和 ｕｙ 做光斑长度的加权平均ꎬ即:

ｕ ＝
２Ｒｘ

２Ｒｘ ＋ ２Ｒｙ
ｕｘ ＋

２Ｒｙ

２Ｒｘ ＋ ２Ｒｙ
ｕｙꎬ (１２)

式(１２)中的 ｕ 就能够描述该阵列的照度均匀程

度ꎬ利用式(１２)即可以研究大型 ＬＥＤ 矩形阵列的

照度均匀度的变化规律ꎮ

３　 照度均匀度

下面应用式(６) ~ (１２) ꎬ利用数值计算法

研究大型 ＬＥＤ 矩形阵列的照度均匀度随目标

距离、矩形长宽比以及 ｍ 值的变化规律ꎮ 该大

型 ＬＥＤ 矩形阵列仍取 Ｍ ＝ ９９ꎬ则阵列的 ＬＥＤ
芯片总数 Ｎ ＝１０１ ×１０１ ＝１０ ２０１ 个ꎬ单个芯片的Ｉ０ ＝
２ ｃｄꎮ
３. １　 照度均匀度与目标距离的关系

固定 ｍ ＝ ２０、长 Ａ ＝ ８ ｍ、宽 Ｂ ＝ ５ ｍ(长宽比

Ａ / Ｂ ＝ １. ６)ꎬ取目标距离 ｚ 为 ８ꎬ９ꎬ１０ꎬ１１ꎬ１２ꎬ１３ꎬ
１４ꎬ１５ꎬ１６ꎬ１７ ｍ １０ 组数据ꎬ计算出对应的照度均

匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ 的数据ꎬ见表 １ꎮ
利用表 １ 中的数据绘出照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ

随目标距离的响应曲线ꎬ如图 ４ 所示ꎮ 在图 ４ 中

实线、虚线、点划线分别为 ｕ、ｕｘ、ｕｙ 随目标距离的

响应曲线ꎮ 由图 ４ 可知:目标距离对照度均匀度

ｕ、ｕｘ、ｕｙ 都有明显的影响ꎬ照度均匀度 ｕ、ｕｘ、ｕｙ 都

随目标距离的增加而非线性地减小ꎮ 当目标距离

为 ８ ｍ 时ꎬ其照度均匀度 ｕ、ｕｘ、ｕｙ 分别为０. ６８７ꎬ

表 １　 不同目标距离下的照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ
Ｔａｂ. １　 ｕｘꎬ ｕｙꎬ ｕ ｕｎｄｅｒ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｔａｒｇｅｔ ｄｉｓｔａｎｃｅ

ｚ / ｍ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

ｕｘ ０. ７０７ ０. ６９１ ０. ６８０ ０. ６７２ ０. ６６６ ０. ６６１ ０. ６５８ ０. ６５５ ０. ６５３ ０. ６５２

ｕｙ ０. ６６１ ０. ６５６ ０. ６５３ ０. ６５０ ０. ６４９ ０. ６４８ ０. ６４７ ０. ６４６ ０. ６４５ ０. ６４５

ｕ ０. ６８７ ０. ６７６ ０. ６６８ ０. ６６２ ０. ６５８ ０. ６５５ ０. ６５３ ０. ６５１ ０. ６５０ ０. ６４９
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图 ４　 均匀度随目标距离的响应曲线

Ｆｉｇ. ４　 Ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｃｕｒｖｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ ｖｅｒｓｕｓ ｔａｒｇｅｔ ｄｉｓｔａｎｃｅ

０. ７０７ꎬ０. ６６１ꎻ当目标距离增大为 １７ ｍ 时ꎬ其照

度均匀度 ｕ、ｕｘ、ｕｙ 分别减小为 ０. ６４９ꎬ０. ６５２ꎬ
０. ６４５ꎮ 照度均匀度随目标距离变化的这一规律

为提高大型 ＬＥＤ 矩形阵列照度均匀度的设计提

供了方向ꎬ要想获得较好的照度均匀度其目标

距离不能太远ꎮ
３. ２　 照度均匀度与长宽比的关系

固定目标距离 ｚ ＝ １０ ｍ、ｍ ＝ ２０、宽 Ｂ ＝ ５ ｍꎮ
取长宽比 Ａ / Ｂ 为 １. １ꎬ１. ２ꎬ１. ３ꎬ１. ４ꎬ１. ５ꎬ１. ６ꎬ
１. ７ꎬ１. ８ꎬ１. ９ꎬ２. ０ 等 １０ 组数据ꎬ计算出对应的照

度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ 的数据ꎬ见表 ２ꎮ
表 ２　 不同长宽比 Ａ / Ｂ 下的照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ

Ｔａｂ. ２　 ｕｘꎬ ｕｙꎬ ｕ ｕｎｄｅｒ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ａ / Ｂ

Ａ / Ｂ １. １ １. ２ １. ３ １. ４ １. ５ １. ６ １. ７ １. ８ １. ９ ２. ０

ｕｘ ０. ６５６ ０. ６６０ ０. ６６４ ０. ６６９ ０. ６７４ ０. ６８０ ０. ６８６ ０. ６９３ ０. ７００ ０. ７０５

ｕｙ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３ ０. ６５３

ｕ ０. ６５５ ０. ６５６ ０. ６５８ ０. ６６１ ０. ６６４ ０. ６６８ ０. ６７２ ０. ６７６ ０. ６８０ ０. ６８４

　 　 利用表 ２ 中的数据绘出照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ
随长宽比的响应曲线ꎬ如图 ５ 所示ꎮ 在图 ５ 中ꎬ实
线、虚线、点划线分别为 ｕ、ｕｘ、ｕｙ 随长宽比的响应

曲线ꎮ 由图 ５ 可知:长宽比对照度均匀度 ｕ、ｕｘ 有

明显的影响ꎬ照度均匀度 ｕ、ｕｘ 都随长宽比的增加

而非线性地增大ꎮ 当长宽比为 １. １ 时ꎬ其照度均

匀度 ｕ、ｕｘ 分别为 ０. ６５５ꎬ０. ６５６ꎻ当长宽比增大为
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图 ５　 均匀度随长宽比的响应曲线

Ｆｉｇ. ５ 　 Ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｃｕｒｖｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ ｖｅｒｓｕｓ ｒａｔｉｏ ｏｆ
ｌｅｎｇｔｈ ｔｏ ｗｉｄｔｈ　

２. ０ 时ꎬ其照度均匀度 ｕ、ｕｘ 分别增大为 ０. ６８４ꎬ
０. ７０５ꎮ 在图 ５ 中ꎬｕｙ 不随长宽比的增加而变化ꎬ
其原因是计算中其宽边 Ｂ 保持不变ꎮ 照度均匀

度随长宽比变化的这一规律为提高大型 ＬＥＤ 矩

形阵列照度均匀度的设计提供了方向ꎬ要想获得

较好的照度均匀度可以适当增加矩形阵列的长

宽比ꎮ
３. ３　 照度均匀度与 ｍ 值的关系

固定目标距离 ｚ ＝ １０ ｍ、长 Ａ ＝ ８ ｍ、宽 Ｂ ＝ ５
ｍꎮ 取 ｍ ＝ １５ꎬ１６ꎬ１７ꎬ１８ꎬ１９ꎬ２０ꎬ２１ꎬ２２ꎬ２３ꎬ２４ꎬ计
算出对应的照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ 的数据ꎬ见表 ３ꎮ

利用表 ３ 中的数据绘出照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ
随 ｍ 值的响应曲线ꎬ如图 ６ 所示ꎮ 在图 ６ 中ꎬ实
线、虚线、点划线分别为 ｕｘ、ｕｙ、ｕ 随长宽比的响应

曲线ꎮ 由图 ６ 可知:ｍ 值对照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ
有明显的影响ꎬ照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ 都随 ｍ 值的增

加近似成线性地增大ꎮ 当 ｍ 值为 １５ 时ꎬ其照度均匀

度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ 分别为 ０. ６６０ꎬ０. ６６９ꎬ０. ６４９ꎻ当 ｍ 值增大

表 ３　 不同 ｍ 值下的照度均匀度 ｕｘ、ｕｙ、ｕ
Ｔａｂ. ３ 　 ｕｘꎬ ｕｙꎬ ｕ ｕｎｄｅｒ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｍ ｖａｌｕｅ

ｍ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

ｕｘ ０. ６６９ ０ ０. ６７１ １ ０. ６７３ ３ ０. ６７５ ７ ０. ６７７ ８ ０. ６８０ １ ０. ６８２ ４ ０. ６８４ ６ ０. ６８６ ９ ０. ６８９ １

ｕｙ ０. ６４９ ０ ０. ６４９ ８ ０. ６５０ ４ ０. ６５１ ２ ０. ６５２ ０ ０. ６５２８ ０. ６５３ ５ ０. ６５４ ３ ０. ５５５ ０ ０. ６５５ ８

ｕ ０. ６６０ ０ ０. ６６１ ３ ０. ６６３ ０ ０. ６６４ ６ ０. ６６６ ３ ０. ６６７ ９ ０. ６６９ ５ ０. ６７１ ２ ０. ６７２ ８ ０. ６７４ ５
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图 ６　 均匀度随 ｍ 值的响应曲线

Ｆｉｇ. ６　 Ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｃｕｒｖｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ ｖｅｒｓｕｓ ｍ ｖａｌｕｅ

为 ２４ 时ꎬ其照度均匀度 ｕｘ、 ｕｙ、 ｕ 分别增大为

０. ６７４ ５ꎬ０. ６８９ １ꎬ０. ６５５ ８ꎮ 照度均匀度随 ｍ 值变

化的这一规律为提高大型 ＬＥＤ 矩形阵列照度均

匀度的设计提供了方向ꎬ要想获得较好的照度均

匀度应该选择 ｍ 值较大的芯片ꎮ

４　 结　 　 论

应用 ＬＥＤ 灯芯的照度公式以及大型 ＬＥＤ 矩

形阵列在目标平面上照度分布的对称性ꎬ建立了

研究大型 ＬＥＤ 矩形阵列光斑的照度均匀度的物

理模型ꎬ推导出计算大型 ＬＥＤ 矩形阵列光斑照度

均匀度的公式ꎮ 利用该公式研究了大型 ＬＥＤ 矩

形阵列光斑的照度均匀度随目标距离、长宽比以

及 ｍ 值的变化规律ꎮ 得出照度均匀度随目标距离

的增加而非线性地减小ꎻ照度均匀度随长宽比的

增加而非线性地增大ꎻ照度均匀度随 ｍ 值的增加

而近似成线性地增大ꎮ 这些规律为提高大型 ＬＥＤ
矩形阵列的照度均匀性提供了理论依据ꎬ也为大

型 ＬＥＤ 矩形阵列的照度均匀性设计提供了研究

方向和计算方法ꎬ弥补了之前研究大型 ＬＥＤ 矩形

阵列照度均匀性方法上的不足ꎮ
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